Swiattowodowy czujnik do monitorowania
temperatury i odksztatcen w obiektach inzynierskich

Technologia pt. ,Swiattowodowy czujnik do monitorowania temperatury i odksztatcen w obiektach
inzynierskich” dotyczy innowacyjnego czujnika umozliwiajacego jednoczesny pomiar rozktadu temperatury i
odksztatcen wzdtuz linii $wiattowodowe] ztozonej z witdkien sSwiattowodowych z wykorzystaniem tylko
jednego kanatu optycznego reflektometru OFDR. Biorac pod uwage zalety rozwigzania, takie jak jednoczesne
monitorowanie dwach istotnych parametréw oraz podwyzszona doktadnos¢ pomiarow, produkty oparte na
opracowanej technologii umozliwig skuteczniejsze monitorowanie stanu konstrukcji inzynierskich - takich jak
mosty, wiadukty czy tunele - zapewniajac wieksze bezpieczenstwo i niezawodnosc ich eksploatacji.

Technologia ma forme wynalazku pt. ,Swiattowodowy czujnik do monitorowania temperatury i odksztatcen w
obiektach inzynierskich oraz sposob jednoczesnego monitorowania temperatury i odksztatcen w obiekcie
inzynierskim” zgtoszonego do ochrony patentowej (numer zgtoszenia: P.452280).

Technologia dotyczy innowacyjnego czujnika umozliwiajacego jednoczesny pomiar rozktadu temperatury i
odksztatcen wzdtuz linii $wiattowodowe] ztozonej z witdkien swiattowodowych z wykorzystaniem tylko
jednego kanatu optycznego reflektometru OFDR (Optical Frequency-Domain Reflectometry).

Szczegdty rozwigzania zostaty przedstawione w opisie patentowym i moga zosta¢ udostepnione
zainteresowanym podmiotom po uprzednim zawarciu umowy o zachowaniu poufnosci z Politechnika
Wroctawska.

Technologia zostata pozytywnie zwalidowana w warunkach laboratoryjnych.

Produkty oparte na opracowanej technologii umozliwig skuteczne monitorowanie stanu konstrukgji
inzynierskich - takich jak mosty, wiadukty czy tunele - zapewniajac wieksze bezpieczenstwo i
niezawodnos¢ ich eksploatacji.

Z rozwigzania bedg mogli korzysta¢ m.in. zarzadcy infrastruktury oraz firmy odpowiedzialne za utrzymanie
i nadzor techniczny obiektow.

Niniejsza oferta adresowana jest zwtaszcza do producentdw czujnikéw tego rodzaju przeznaczonych do
zastosowan w przemysle i w dziatalnosci badawczo-rozwojowe;.



Innowacyjna konstrukcja czujnika pozwala na wyeliminowanie koniecznosci stosowania przetgcznikdw
optycznych lub wielu urzadzen pomiarowych dla obstugi wielu czujnikéw swiattowodowych.

Gtéwnymi przewagami opracowanej technologii i potencjalnymi korzysciami wynikajacymi z jej
zastosowania sa:

- jednoczesny pomiar temperatury i odksztatcen z wysoka rozdzielczoscig przestrzenna,

- podwyzszona doktadno$¢ pomiaru umozliwiajaca skuteczniejsze monitorowanie danego miejsca lub
obiektu.
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